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Abstract (en)
Method in which a measurement strip (17) arranged perpendicularly on a print medium (13) is sensed using a number of measurement heads
(14). A selected measurement head (14') is used to detect a reference strip (20) arranged in front of the measurement strip. The measurement
strip is formed from a chain of measurement fields of fixed ink thicknesses. The invention also relates to a device for optically measuring reference
thicknesses for use with a printer or similar.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Abtastverfahren und eine Abtastvorrichtung (10) zur optischen Dichtemessung von vorzugsweise wenigstens einem auf
einem Druckmedium (13) angeordneten MefBobjekt (17) mit Sensormitteln zum Abtasten des MeBobjekts. Die Erfindung sieht vor, daf3 die Sensor-
mittel eine Anzahl von MeBkdpfen (14) umfassen und dafB3 in Abhangigkeit von der mittels eines ausgewahlten MeBkopfes (14') vorgenommenen
Detektierung eines auf dem Druckmedium (13) in einem in Transportrichtung des Druckmediums (13) vorbestimmten Abstand zum Mefobjekt (17)
angeordneten Referenzobjektes (20) die daraufhin aktivierten MeBkdpfe (14) das MeBobjekt (17) detektieren und abtasten. Dazu ist das MeBobjekt
(17) als MeBstreifen ausgebildet, der sich quer zur Transportrichtung des Druckmediums (13) entlang dessen Breite erstreckt und eine linear
angeordnete Kette von MeBfeldern (19) bestimmter Farbdichtewerte aufweist. Als Referenzobjekt (20) ist ein einzelnes MeBfeld (19) eines weiteren
MeBstreifens (17) verwendbar. <IMAGE>
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